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체외에서 세포의 기능을 유지할 수 있도록 세포 및 조직을 재구성하는 일은 조직공학에서 매
우 중요하며 최근 활발한 연구가 이루어지고 있다. 체내 조직 모사의 한 방법으로 나노패턴

을 지니는 표면에 세포를 배양하면 표면과 세포의 반응으로 세포의 배열, 형태, 기능 등 성장
에 변화를 줄 수 있으며 이를 세포 접촉 유도라 한다. 이러한 기능을 가진 나노패턴은 다양한 

미세공정을 통해 제작이 가능하지만 높은 비용과 많은 시간이 소모된다. 본 연구에서는 기존 

공정의 취약점을 해결하기 위해 PDMS를 이용한 단순 공정을 통하여 나노패턴을 제작하였
다. Plasma처리로 PDMS 표면의 탄성 계수를 변화시킨 뒤 축 방향의 외력을 일정하게 가하

면 축 방향에 수직인 나노패턴이 생성된다. 또한 diamond-like carbon (DLC) thin film과 같

은 PDMS 보다 높은 탄성 계수를 지닌 박막을 PDMS에 증착 후 외력을 가하여 위의 공정과 
같은 형태의 나노패턴을 얻을 수 있었다. 단순 공정을 통해 제작된 나노패턴 표면에 여러 종

류의 세포를 배양하여 세포의 성장 및 접촉유도에 대하여 분석하였다. 


